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摘要(译)

提供了一种用于杂波滤波的超声成像设备和方法。超声成像装置提供用
于根据从物体反射的超声信号的同相/正交相位（I / Q）计算信号特征值
并确定通过比较I / Q信号从I / Q信号中去除杂波元件的逻辑。计算出的信
号特征值。因此，超声成像装置向用户提供对象的血流分布，更准确地
是可视化的。
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